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本研究に関するお問い合わせは、香川大学産学連携・知的財産センターまで
直通電話番号：087-832-1672　　　メールアドレス：ccip-c@kagawa-u.ac.jp

【利用が見込まれる分野】

― 2 次元分光化学系列表を初めて作成―
コンピュータ解析で金属錯体の発光を検証
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化学工業、非鉄金属製造分野、電子部品・デバイス製造分野、医療分野
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